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Cien. klient!

Pateicamies jums par uzticibu "Leica" Microsystems.

Mes ceram, ka darbs ar musu augsti kvalitativajiem un
efektivajiem izstradajumiem gan sniedz jums prieku, gan ari ir
sekmigs.

Izstradajot misu produkciju, ipasa uzmanibu veltam
vienkarsu un saprotamu norazu izstradei. Tomér iesakam

veltit laiku un izlasit lietotaja pamacibu, lai iepazitos ar jusu
stereomikroskopu, lai varetu optimali izmantot visas ta
iespé€jas. Ja rodas jautajumi, sazinieties ar vietéjo "Leica"
parstavi. Tuvaka parstavja adresi, ka ari vertigu informaciju par
“Leica Microsystems" izstradajumiem un pakalpojumiem
atradisiet musu interneta majaslapa
www.leica-microsystems.com.

Priecasimies jums palidzét. Musu KLIENTU SERVISS strada |oti
labi. Ne tikai pirms, bet ari péc pardo$anas.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Stereo & Macroscope Systems
www.stereomicroscopy.com

Lietotaja rokasgramata

Si lietotaja rokasgramata ir pieejama kopuma 20 valodas un ir
atrodama musu interaktivaja CD-ROM.

Lietotaja rokasgramatas un to atjauninajumus var lejupieladéet
no musu interneta majaslapas www.stereomicroscopy.com.

Lietotaja rokasgramata parskatami sniegtas droSibas
instrukcijas un apraksti par TL RC™ unTL RCI™ caurpludes
gaismas pamatnes montazu un darbu ar to.

Caurpludes gaismas pamatnes TL RC™ un TL RCI™ - saturs



DroSibas koncepcija

1.1. Lietotaja rokasgramata

TL RC™ / caurpludes gaismas pamatne TL RCI™
tiek piegadata kopa ar interaktivo CD-ROM, kura
ir ieklautas visas attiecigas rokasgramatas 20
valodas. Glabajiet So CD-ROM dros3, lietotajam
viegli pieejama vieta. Lietotaja rokasgramatas

un to jaunakas versijas var lejupieladét un
izdrukat no masu interneta majaslapas
www.stereomicroscopy.com.

TL RC™ unTL RCI™ caurplides gaismas
pamatnes ir "Leica' M stereo microskopu sérijas
moduli. Saja lietotaja rokasgramata aprakstitas
specifiskas caurpludes gaismas pamatnes
funkcijas un sniegti svarigi noradijumi par

darba droSibu, iekartas tehnisko apkopi un
papilddetalam.

M2-105-0 lietotaja rokasgramata, kas paredzeta
"Leica" M stereomikroskopiem, noraditi
stereomikroskopu, papildpiederumu un elektrisko
detalu papildu dro$ibas noteikumi un tehniskas
apkopes noradijumi.

Caurpludes gaismas pamatni TL RC™var kom-
binét ar aukstas gaismas avotu un stikiSkiedras
gaismas kabeli (aktivais f = 10mm, stabilizatora
caurulites f = 13mm). Ludzu, izlasiet lietotaja
rokasgramatu un razotaja droSibas prasibas.

A Pirms salik§anas, darba saksanas un
lietoSanas, ludzu, izlasiet iepriek$ noraditas
rokasgramatas. Ludzam ieverot visas droSibas
instrukcijas.

Lai saglabatu iekartu tas sakotnéja stavokli un lai
nodro$inatu droSu darbibu, lietotajam ir jaievero
Sajas lietotaja rokasgramatas ietvertie noradijumi
un bridinajumi.
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1.1.1. Izmantotie simboli

A Draudu bridinajums

Sis simbols norada uz informaciju, kas obligati

jaizlasa un jaievéro. So instrukciju neievéro$ana

- var radit draudus personalam!

- var radit darbibas traucejumus un bojat
instrumentus.

A Bistams elektriskais spriegums!

Sis simbols norada uz seviski svarigu informaciju,

kas obligati jaizlasa un jaievero.

So instrukciju neievérogana var izaisit

- var radit draudus personalam!

- var radit darbibas traucejumus un bojat
instrumentus.

V& Bridinajums - karsta virsma
Sis simbols bridina par karstiem priekSmetiem un
vietam, pieméram, par gaismas spuldzem.
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L | | Svariga informacija
Sis simbols norada uz papildinformaciju vai
paskaidrojumiem, kas nodrosina izpratni.

Darbiba
P Sis simbols teksta pievers uzmanibu veicamam
darbibam.

Paskaidrojumi
¢ Sis simbols norada uz papildu piezimém un
skaidrojumiem, Kkuri ietverti teksta.

Atteli

Aprakstos redzamie skaitli iekavas (1.5.)
attiecinami uz atteliem un konkrétu vienibu
attélos. Piemeérs (1.3.): 1. attéls atrodas 8.
lappuse, un 3. vieniba ir optikas turéetajs.



1.2. DroSibas noteikumi

Apraksts

Caurpludes gaismas pamatnes TL RC™ un

TL RCI™ atbilst visaugstakajam "Leica" stereomi-

kroskopu "M" sérijas pétijumu un dokumentésa-

nas prasibam. Ta ietver stara novirzes spoguli,
ierici daléjam zilites apgaismojumam un reljefa
kontrasta veido$anai, matéeta stikla ekranu,
papildu kondensoru un Frenela lécas.

Viss stativs sastav no:

- caurpludes gaismas pamatne TL RC™ vai
TL RCI™;

- 300mm vai 500mm gara stativa ar fokus€josa
objektiva pievadu, manualu makro/mikro
fokuséSanu vai motorizétu fokusésanu;

- stikla pamatnes plate, caurspidiga,
220x170x4mm;

- prasibam atbilstoSa gaismas avota un gaismas
vada.

Piederumi:

- slido$a plakne;

- "Leica" MATS termiskas kontroles sistema ar
apsildamu plakni;

- polarizacijas komplekts. un daudz ka cita
(skatiet paplasinasanas shemu).

LietoSanas veidi

TL RC™ unTL RCI™ caurpltdes gaismas
pamatnes tiek izmantotas, lai montetu "Leica" M
sérijas stereo mikroskopus ar trijkaja statni un
mikroskopa ietvaru. To var apvienot ar jebkuru
aukstas gaismas avotu un gaismas vadu,
nodrosinot iespéju pétit caurspidigus paraugus ar
reljefa kontrastu un tieSi caurplustosu gaismu.

TL RCI™ caurpludes gaismas pamatne satur
integrétu halogéna lampu, kas uztur "Leica"
lietojumprogrammu paketes (LAS) vadibu.

Neatlauta lietoSana

Caurplides gaismas pamatnes TL RC™/TL
RCI™, tas sastavdalu un piederumu izmantoSana
neatbilstosi Sis lietotaja rokasgramatas
noradijumiem var nodarit kaitéjumu gan cilvekiem,
gan priekSmetiem.

Nekad:

- nenomainiet, neparbuvejiet vai neizjauciet
detalas, ja vien tas nav ipasi noradits $aja
rokasgramata;

- nelaujiet nepilnvarotam personam atvert ierices
dalas;

- neizmantojiet caurpludes gaismas pamatni
HL RC™ izmekleSanai un darbibam ar cilveka
acim.

Ir veikta lietotaja rokasgramata aprakstito ieriéu
un papildu sastavdalu droSibas un iesp&jama
riska parbaude. Ja nepiecieSams regulét

ierices vai savienot tas ar sastavdalam, ko nav
razojusi kompanija "Leica" un par kuram $aja
rokasgramata nav nekadu noradijumu, jebkura
laika varat konsultéties ar pilnvaroto "Leica" biroju
vai galveno razotni Vetclara (Wetzlar).
Nepilnvarotu personu veikta regulé$ana vai neat-
bilstosa lietoSana padara garantiju par speka
neesosu.

IzmantoS$anas vieta

- Caurpludes gaismas pamatni TL RC™/

TL RCI™ izmantojiet tikai slegtas telpas, kuras
nav puteklu un kuras temperatdra ir no

+10°C lidz +40°C. Telpas nedrikst but ellas
iztvaikojumu, citu Kimisku tvaiku vai augsts
mitruma limenis.

- Uzstadiet elektriskas sastavdalas vismaz 10cm
no sienas un uzliesmojosiem priekSmetiem.

- lzvairieties no lielam temperatiras svarstibam,
tieSas saules gaismas un vibracijas iedarbibas.
Tas var but par iemeslu k|udainiem mérijumiem
vai mikrofotouznémumiem.

- Siltas vai siltas un mitras klimatiskajas zonas
caurpludes gaismas pamatnei TL RC™/

TL RCI™ nepiecieSama ipasa apriipe,
lai nepielautu sénidu veidodanos.
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Par ierici atbildigas personas pienakumi

Nodrosinat,

- lai caurpludes gaismas pamatni TL RC™/
TL RCI™ un tas piederumus lietotu, remonteéti
un to tehnisko apkopi veiktu tikai pilnvarots un
apmacits personals;

- darbinieki, kas strada ar ierici, parzina un izprot
So lietotaja rokasgramatu, it ipasi taja ietvertos
drosibas noteikumus, un ievéero tos.

Remonts un tehniska apkalpo$ana

- Remontu atlauts veikt tikai "Leica Microsystems"
apmacitiem tehniskajiem inZenieriem vai jlusu
pilnvarotam tehniskas apkalposanas person-
alam.

- lai tiktu izmantotas tikai originalas
"Leica Microsystems" rezerves dalas;

- lai pirms ieriu atvérSanas tiktu izslegta
baro$anas stravas padeve un atvienoti
baroSanas kabeli.

A Pieskaroties aprikojuma elektriskajai
kedei, jus paklaujat sevi elektriska Soka
riskam.

Transportésana

- lai caurplides gaismas pamatnes TL RC™/
TL RCI™ un piederumu sastavdalu
transportésanai tiktu izmantots originalais
iepakojums;

- lai novérstu vibracijas izraisitus bojajumus,
iznemiet un atseviski iepakojiet visas jusu
uzstaditas kustigas dalas atbilstosi
rokasgramatas noradijumiem.

lebliveSana cita razotaja iericés

lebuvéjot "Leica" ierices cita razotaja ierices,
janem vera, ka visas sistémas razotajs vai tas
pardevejs ir atbildigs par atbilstoSo droSibas

noteikumu, likumu un normativu izpildi.

UtilizeéSana

Saja rokasgramata aprakstito ieriéu apsaimnie-
koSana péc lietoSanas javeic saskana ar vietéjiem
likumiem un noteikumiem.

Vietejas normativas prasibas

leverojiet visparejos un vietéjos drosibas
profilakses un vides aizsardzibas noteikumus.

ES atbilstibas pazinojums

Caurpludes gaismas pamatne TL RC™/

TL RCI™ un piederumi ir konstruéti atbilstosi
vismodernakajam prasibam un tiek apgadati ar
ES atbilstibas deklaraciju.
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—_

N oA WND

B WON =

o o

. attéls

Integréta hhalogéna apgaismojuma dzesé$anas elements (tikai TL RCI™)
Fokusé$anas pievadu montazas adaptera plate

Standarta platforma 10 447 269

Filtra skava, lidz trim filtriem

Apakseja un augseja Rottermann-Contrasts™ aizplaksna vadibas poga
Poga spogula grozi$anai un parvietoSanai no vieniem saniem uz otriem
TL RCI™ caurpludes gaismas pamatne

Caurpludes gaismas pamatnes TLRC™ unTL RCI™
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2. attéls "Vertikala statna un caurpludes gaismas 3. attéls "Adapters starp fokusé$anas pievadu un
pamatnes adaptera plate" mikroskopa ietvaru"

4. attéls "Caurpludes gaismas pamatnes 5. attéls "USB pele TL RCI™ vadi$anai"
TL RCI™ aizmugure"

1. Stravas slédzis

2. Stravas kontakts

3. USB ligzda, tips B

4. USB ligzda, tips A

5. 2.x CAN Sina

6. Skruves halogéna lampas nomainiSanai

Caurpludes gaismas pamatnes TLRC™ unTL RCI™ 9



Montaza

Pirms izsainoSanas parliecinieties, ka
neviens nevar savainoties ar kritoSam vai

lokamam dalam.

3.1. Pamatnes izsainoSana

Pamatne tiek piegadata ar pievienotu adaptera
plati Izveléta platforma (IsoPro™ Skersplatforma
vai standarta platforma 10 447 269) un fokuse-
$anas pievads tiek montéti velak.

Parliecinieties, ka ierices tiek izsainotas uz
lidzenas un pietiekama izméra neslido$as
virsmas.

3.2. Platformas montaza

Caurplides gaismas pamatne TL RC™/ RCI™
var but aprikota ar divam dazadam platformam.
Izvéléta platforma tiek uzmontéta uz pamatnes
pirms iedarbinasanas. Abas platformas var
vienkarsi apmainit jebkura laika.

Nakamaja punkta tiek pienemts, ka pamatnei nav
uzstadita platforma. Demontaza tiek veikta
aprakstitajai procedurai pretéja seciba.

3.2.1. Standarta platforma

» Panemiet stikla plaksni no taisnstura spraugas,
kas ir standarta platforma.

» Novietojiet platformu uz caurplides gaismas
pamatnes ta, lai Cetras taja esosas atveres
sakristu ar pamatné eso$ajam atvereém.

» Piestipriniet platformu pie pamatnes ar Cetram
piegades komplekta eso$am Allena skravem.

» levietojiet stikla plati atpakal standarta
platforma.

3.2.2. IsoPro™ Skersplatforma

Pirms IsoPro™ 8kérsplatforma tiek uzmontéta uz
pamatnes, Skérsplatformas papildus péc izvéles
labaja vai kreisaja puse tiek pievienotas asis ar
vadibas pogam.

Ja vadibas ierices ir jauzstada kreisaja puse,

platformas apaksa eso$ais parvada stienis ir

jaatskruve, jaapgriez otradi un atkal japiestiprina

vieta.

» Nonemiet no 8kérsplatformas stikla plaksni.

» Apgrieziet Skérsplatformu apkart un novietojiet
uz neslido$as virsmas.

» Parvietojiet parnesuma stieni (6.2) no kreisas
puses uz labo.

» Izlaidiet divas nakamas darbibas, lai uzstaditu
vadibas ierices.

Vadibas ieri¢u montaza

» Nonemiet no Skersplatformas stikla plaksni.

» Apgrieziet Skérsplatformu apkart un novietojiet
uz neslidosas virsmas.

» Pievienojiet asis ar vadibas pogam (6.1.)
vajadzigaja puse. Stiprinajums magnétiski
nofikséjas Skersplatforma.

» Nostipriniet asis ar divam piegades komplekta
eso$am Allena skravem.

» Pievienojiet Skérsplatformai parsega sliedi.

Skersplatformas montaza

» Novietojiet Skérsplatformu un pamatnes.

» Uzmanigi pavelciet Skérsplatformas aug$dalu
uz lietotaja pusi, nostiprinot apaksejo dalu uz
caurpludes gaismas pamatnes.

» Piestipriniet Skérsplatformu pie trim vitnotam
atverem.

» Stumiet Skérsplatformu atpakal statna virziena
[idz ierobezotajam.

» levietojiet stikla plati atpakal standarta
platforma.
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3.3. Fokusesanas pievada =» statnis

» Atskruvéjiet adaptera plati no pamatnes (1.2.),
izmantojot piegades komplekta esoSo Allena
atslegu.

» Pievienojiet fokuséSanas pievada statni pie
apaksas ar trim Allena skravem (2.).

» Pievienojiet adaptera plati atpakal tas sakotnéja
stavokli.

3.4. Parejas adaptera montaza

Lai izlidzinatu palielinato attalumu starp

fokuseSanas pievadu un optiskajam asim,

uzstadiet piegades komplekta eso$o adapteri

starp statni un mikroskopa ietvaru.

» Pievienojiet adapteru (3) pie fokusejosa pievada
13, lai tapas fiksétos padzilinajumos.

» Pievienojiet adapteru, izmantojot piegades
komplekta esoSo Allena atslegu.

3.5. lekartas montaza

Pec adaptera piemontéSanas pie fokusésanas
pievada mikroskopa ietvaru, optikas ietvarus un
parejo aprikojumu var montet ka parasti.

3.6 Aukstas gaismas avota
pievieno$ana pamatneiTL RC™

» lespiediet atbilstoSo aukstas gaismas vaditaja
galu pamatnes aizmugure.

» Vairak par aukstas gaismas avota izmantoSanu
skatiet atseviska instrukcija.

3.7. BaroSanas kabela pievieno$ana
(TL RCI™)

» Parliecinieties, ka stravas sledzis (4.1.) uz
pamatnes ir ieslégts stavokli "O".

» lespraudiet baroSanas kabeli stravas kontakta
(4.2.) un pievienojiet to pie iezeméta izvada.

6. attéls. IsoPro™ Skersplatformas aizmugure

1. Asis ar vadibas iericém.
2. Parvada stienis, uzstadits uz Skeérsplatformas

1 2

7. attéls. "Skérsplatformas vadibas ierices"

1. Vadibas poga kustibai pa x-asi.
2. Vadibas poga kustibai pa y-asi.
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Darbiba

4.1. Reljefa kontrasta reguléSanas
sledzis

Lietojiet caurplides gaismas pamatnes TL RC™/
TL RCI™ kreisaja puse esosos divus sledzus (8.1.
un 8.2.), lai aktivizétu divus ieblvetos aizbidnus.
Argjais slédzis (8.1.) kontrolé apgriezta reljefa
kontrastu. lek$gjais slédzis (8.2.) kontrolé tiesa
reljefa kontrastu. Atkariba no aizbidna novieto-
juma, tiek aizsegta dala no iebuveto Frenela lecu
atveres, radot dazadus kontrasta rezultatus. Fazu
struktlras parasti attélo telpisku, reljefu attélu
forma - ka pauguri tiesa reljefa kontrasta vai ka
kritumi invertéeta reljefa kontrasta.

Kontrastu var palielinat bez reljefa, noregulgjot
abas diafragmas 45° lenki. Tiek paradits rievains
izgaismots laukums. Rievu var parvietot pa visu
skata lauku, atri parslédzoties starp tieSo un
inverteto reljefu, precizi noliecot stara novirzes
spoguli. Dinamiska funkcija atvieglo fazu strukturu
atSkirSanu no amplitudas struktaram.

®
m Atkariba no objekta ipasibam
(atstarosanas koeficients vide) un jusu
jutiguma ir iespéjams, ka tie$a un inverteta
reljefa kontrasta sleédzus bus jadarbina pretéja
virziena. So slédzu apraksts sniegts
turpinajuma.
T.i., aug$eja sledza (8.1.) vieta apgriezta reljefa
kontrastu regulé apakséjais slédzis (8.2.).
Apaks$€ja sledza (8.2.) vieta tiesa reljefa kontrastu
regulé aug$€jais sledzis (8.1.).

4.2, Stara novirzes spogulis

lebUvetajam stara novirzes spogulim ir plakana un
ieliekta puse, un to var pagriezt un parvietot.
leliekta puse tika konstruéta ipasi, nemot vera
optiskas ipasibas, kas piemit objektiviem ar lielu
diafragmas atveruma lielumu. Izmantojot
caurplides gaismas pamatnes kreisaja pusé

eso$o melno rot&joso pogu (8.1.), spoguli var
grozit un parvietot uz priekSu un atpakal.
leliekuma samazinajums pie ietveres norada uz
spogula ieliekto pusi un |auj darboties intuitivi,
bez nepiecieSamibas uzturét nepartrauktu acu
kontaktu.

E Atkariba no spogula lenka un novietojuma
parauga limeni mainas gaismas kriSanas lenkis,

un jus varat pariet no caurpludes gaismas gaisa
redzes lauka cauri slipajam apgaismojumam uz
tumsa lauka apgaismojumu.

Caurpludes gaismas pamatnes labaja pusé eso$o

melno grozamo pogu (8.1) izmanto:

- lai pagrieztu spoguli no plakanas puses uz
ieliekto pusi;

- lai nedaudz noliektu un vaditu gaismas staru
stavak vai lezenak petama objekta limeni;

- lai parvietotu stara novirzes spoguli (uz prieksu
un atpakal).

4.3. Skérsplatformas IsoPro™darbiba

P lai parvietotu paltformu pa X-asi, grieziet aréjo
pogu (7.1.);

» lai parvietotu platformu paY-asi, grieziet iek$gjo
gredzenu apkart pogai (7.2.).

4.4. Gaismas intensitate un krasas
temperatura

4.4.1.TL RC™ caurpludes gaismas pamatne

A Ludzu, ieverojiet lietotaja rokasgramatas
noradijumus un, it ipasi, gaismas vada un
aukstas gaismas avota razotaja drosibas
noteikumus.

» leslédziet aukstas gaismas avotu atbilstosi
razotaja rokasgramatas noradijumiem,
pievienojiet, aktivizejiet un noregulgjiet gaismas
intensitati.
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8. attéls

1. Sledzis areja reljefa kontrasta vadiSanai
2. Sledzis tiesa reljefa kontrasta vadiSanai
3. Stara novirzes spogulis

4.4.2.TL RCI™ caurpludes gaismas pamatne

TL RCI™ caurplides gaismas pamatnei ir divi
elektroniskie potenciometri, lai atseviski vaditu
krasojuma intensitati (9.1) un krasojuma
temperatdru (9.2.).

» Izmantojot priekSejo potenciometru (9.1),
noregul€jiet krasojuma intensitati atbilstosi jusu
vajadzibam.

» Ar aizmuguréjo potenciometru (9.2.) iestatiet
krasojuma temperatiru atbilstoSi jums
nepiecieSamajam krasas efektam.

Krasas temperaturas vadiba kalpo ari ka

elektroniskais aizslégs:

» Lai partrauktu procesu, nospiediet
potenciometru (9.2.).

» Lai ieslegtu apgaismojumu, nospiediet poten-
ciometru velreiz. Elektronika atgriez ieprieks
izveletos iestatijumus.

9. attéls

1 IsoCol™ apgaismojuma intensitates vadibas
potenciometrs
2. Krasas temperaturas vadibas potenciometrs

4.5. "Leica" USB pele (tikaiTL RCI™)

Ar "Leica" USB peli vada IsoCol™ un pamatnes
TL RCI™ aptumsSosanas funkciju.

» Pievienojiet peli (5) pie pamatnes attiecigas
USB ligzdas (4.4.).

¢ Péc nokluséjuma ar peles ritentinu tiek
kontrolets IsoCol™.

» Grieziet to virziena prom no lietotaja, lai
palielinatu apgaismojuma intensitati IsoCol™
rezima.

» Grieziet to virziena uz lietotaju, lai samazinatu
apgaismojuma intensitati IsoCol™ rezima.

> Atri noklikgkiniet ritentinu, lai ieslégtu vai
izslegtu apgaismojumu.

» Lai parslégtos no IsoCol™ uz aptum$oSanas
rezimu un atpakal, piespiediet ritentinu un
noturiet to nospiestu ilgak par 2 sekundem.

¢ |ntensitate aptumSoSanas rezima mainas
analogiski ka IsoCol™ rezima.

Caurpludes gaismas pamatnes TL RC™ un TL RCI™ - darbiba
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4.6. Metodes, izmantojot caurpludes
gaismu

4.6.1. Vertikals spilgta gaismas lauka
apgaismojums

Metode piemérota krasu amplitudas paraugiem ar
pietiekamu kontrastu.

» Abiem slédziem jabit horizontala stavokli.

o Aizbidni ir atverti.

» Izmantojot caurpliides gaismas pamatnes
kreisaja pusé eso$o melno grozamo pogu
(8.3.), pavirziet stara novirzes spoguli statna
virziena lidz aizturim.

P Atbilsto$o izmantojama objektiva diafragmas
atvérumam pagrieziet uz augSu spogula
plakano vai ieliekto pusi.

P Pagrieziet stara novirzes spoguli lidz
griezumsvitras stavoklim 45° lenk.

Gaismas starus vertikali vada cauri objektam.
legust precizu gaiSu redzes lauku ar maksimalu
spilgtumu.

4.6.2. Noliekta caurpludes gaisma

Metode piemérota daléji caurspidigiem,
neskaidriem objektiem, pieméram, zivju ikriem.

P Abiem slédziem jabt horizontala stavokli.

e Aizbidni ir atverti.

P Pagrieziet stara novirzes spoguli (8.3.),
lai gaismas stari cauri objektam kristu pa
diagonali.

P Virziet stara novirzes spoguli, lidz ir redzama
nepiecie$ama informacija.

4.6.3. Asimetriska tumsa lauka izgaismojums

» Abiem slédziem jabit horizontala stavokli.

o Aizbidni ir atverti.

P Pagrieziet stara novirzes spoguli (8.3.), lai
gaismas stari cauri objektam ietu l€zeni.

Jo lezenaki gaismas stari tiek atstaroti objektos,
jo tums$aks ir fons. Tiem radita tum$am laukam
lidziga caurpludes gaisma. Gaismas difrakcija uz
tumsa fona kontdras, sikas Skautnes un
struktiras tiek spilgti izceltas.

4.7. Reljefa attelojums

Sakuma stavoklis

» Lietojot caurpliides gaismas mikroskopa labaja
puse eso$o melno pagriezamo sviru (8.3.),
pavirziet stara novirzes spoguli balsta virziena
[idz atdures vietai.

P Pagrieziet stara novirzes spoguli lidz
griezumsvitras stavoklim 45° lenk.

4.71. Pozitiva reljefa kontrasts

» Abiem slédziem jabut horizontala stavokli.

o Aizbidni ir atverti.

» Pagrieziet iek$gjo slédzi (8.2.) tuvu stateniskam
stavoklim.

o Apak$gjais aizbidnis ir aizvérts. Tiek paradits
tieSais reljefa kontrasts. Fazu struktdras attélo
ka paugurus.

» Pastipriniet vai pavajiniet efektu, noliecot stara
novirzes spoguli.

4.7.2. Negativs reljefa kontrasts

P Pagrieziet iek$gjo slédzi (8.2.) tuvu vertikalam
stavoklim.

¢ Apak$gjais aizbidnis ir atverts.

» Pagrieziet aug$éjo slédzi (8.1.) tuvu
stateniskam stavoklim.

e Augsgjais aizbidnis ir aizverts. Tiek paradits
apgriezts reljefa kontrasts. Fazes strukturas
paradas ka samazinajums.

» Pastipriniet vai pavajiniet efektu, noliecot stara
novirzes spoguli (8.3.).
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4.7.3. Dinamisks reljefa kontrasts 4.7.4. lerobezojumi

P lestatiet abus slédzus aptuveni 45° stavokli. Reljefa metodes nodro$ina labus rezultatus no

¢ Aizbidnus iestata 45° lenki. Tiek paradits vidéja talummainas limena lidz augsta limena
rievains izgaismots laukums. Rievu var parvi- palielinajumam un ar 1.x; 1,6.x un 2.x objektivam.
etot pari visam skata laukam un atri parslégties ~ Talummainas diapazona apak$éja limeni un
starp tie$a un invertéta reljefa attélojumu, vajaku objektu gadijuma ir iespejams
precizi noliecot optiska cela lieces spoguli nevienmerigs objekta lauka izgaismojums. Més
(8.3.). Dinamiska funkcija atvieglo fazu struk- iesakam lietot caurpludes gaismas pamatni ar 1.x
thru atSkirSanu no amplitudas strukturam. vai augstaka limena objektiviem, nevis objektivus

ar lielu fokusa attalumu.

veTasCe

10. attéls "Sledza stavokli, vadot caurplides gaismu"

Sledza stavoklis caurpludes gaismai: abi aizbidni ir atverti

Slédza stavoklis tieSajam reljefa kontrastam, vidéjs limenis

Slédza stavoklis tieSam reljefa kontrastam, spécigs kontrasts

SledZa stavoklis invertétam reljefa kontrastam, vidéjs limenis

Slédza stavoklis invertétam reljefa kontrastam, spécigs kontrasts

Slédza stavoklis palielinatam kontrastam bez reljefa kontrasta

Slédza stavoklis pastiprinatam kontrastam bez reljefa kontrasta, ar noliektu stara novirzes spoguli
Slédza stavoklis pastiprinatam kontrastam bez reljefa kontrasta, ar noliektu stara novirzes spoguli

PN oA WD
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4.8. Filtrs

Caurpludes gaismas pamatnes TL RC™ un

TL RCI™ var aprikot vienlaicigi ar trim filtriem,

kas pieejami ka piederumi (skatiet paplasinasanas
shemu 18./19. lappusé). Pec pirc€ju speciala
pieprasijuma ir pieejami ari atseviski filtri.

P Izsledziet gaismas avotu vai nospiediet
(TL RCI™) aizbidna sledzi (9.2.).

» Iznemiet tuksu filtru no pieejama
filtra izvietojuma filtru turéetaja.

P levietojiet vélamo filtru.

P Atkal aktivéjiet gaismas avotu.

4.9. Halogéna spuldzes maini$ana
(TL RCI™)

A Lai izvairitos no elektriskas stravas
trieciena, ir absoluti nepiecieSams, lai pirms
spuldzes mainiSanas no pamatnes tiktu
atvienots baro$anas kabelis!

& Darab laika halogéna spuldze loti stipri
sakarst. Atstajiet pamatni izslegtu aptuveni
10 minutes, lai lautu spuldzei atdzist un
izvairitos no apdegumiem!

P Atskrivéjiet dzesé$anas elementam divas
skrives (11.1.).

P Uzmanigi izvelciet lauka visu dzesé$anas
elementu, ieskaitot spuldzi.

P Nonemiet spukdzes turétaju (11.2.), pavelkot to
aiz vadotnes sliedes.

» Uzmanigi izvelciet no ligzdas spuldzi, ieskaitot
turétaju.

» Iznemiet no ligzdas spuldzi (11.3).

| Nekad neaiztieciet jaunu halogena
spuldzi ar kailiem pirkstiem, jo tas ieverojami
samazina spuldzes paredzamo kalposanas
laiku!

» lespiediet ligzda jaunu spuldzi.
P Apgriezta seciba izpildiet visas ieprieks$
aprakstitas darbibas.

1

11. attels TL RCI™ caurpludes gaismas
pamatne, atverts lampas korpuss

1. Skrives dzeséSanas ribu palaiSanai valigak

2. Spuldzes turéetajs

3. Halogena spuldze 12V/20W
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Saja nodala

Mes garantejam
kvalitati.

Sargiet savus
instrumentus,

KopsSana, remonts

mes vélamies paskaidrot un palidzet jums izprast jusu vertiga
instrumenta kop$anu, ka ari sniegt dazus noderigus padomus
par pareizu kop$anu un tirisanu.

Jus izmantojat precizu instrumentu ar daudzam snieguma
iespejam.

Ka tas pienakas $adiem instrumentiem, més garantéjam
maisu izstradajumu kvalitati. S garantija tiek attiecinata uz
visiem originalas iekartas izgatavosanas un materialu
defektiem, bet netiek attiecinata uz bojajumiem, kas
radusSies nepareizas izmantoSanas vai nevéribas rezultata.

Rikojoties ar vertigo optisko instrumentu, esiet |oti uzmanigi.
Ta darot, jus varésiet daudzus gadus priecét sevi ar $is iekartas
augsto precizitati, neizjutot darbibas trauc€jumus. Ta ir musu
iekartu reputacija.

Ja tomér jUsu iekarta vairs nenodroSina

nepiecieS$amo precizitati, [idzam sazinaties ar IJ@
vietéjo pilnvarota servisa parstavi vai jums

tuvako "Leica" izplatitaju, vai tiesi ar %
Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.,

CH-9435 Heerbrugg. SJeica

tiea tuvuma nekadas kimikalijas.

¢ Sargajiet to no nepareizas izmanto$anas
vai apie$anas.
Nekad neizmantojiet zimolam neatbilstoSus
elektriskos savienojumus vai kabelus,
nekad neizjauciet optiskas sistémas vai
mehanikas sastavdalas, ja instrukcijas nav
sniegti neparprotami noradijumi par $adas
izjauk$anas nepiecieSamibu.

¢ Sargajiet no ellam un ziedém.
Slidvirsmas un mehaniskas sastavdalas
nedrikst ellot. d

e Sargiet instrumentu no mitruma, izgaroju-
miem, skabém, sarmiem un kodigiem
materialiem. Neuzglabajiet instrumenta
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PaplasSinasanas shema
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Piegades apjoms

10 446 340

10 446 341

10 447 342

10 446 350
10 446 351

10 447 390

10 446 352

10 447 269

10 446 353

10 447 368

10 447 275

10 447 276
10 447 391
10 447 392

11101 784
10 446 301
10 446 302
10 382 130
10 361 719
10 446 303

10 446 304
10 446 228

Krito$as gaismas pamatnes

"S" sérijas krito$as gaismas pamatne
"S" sérijas tieSas gaismas pamatnes
caurpludes gaismas apakseja
pamatne

"M" sérijas krito$as gaismas
pamatne

caurpludes gaismas pamatne TL ST
caurpludes gaismas pamatne

TL BFDF

TL RC™ caurplides gaismas
pamatne arejiem gaismas avotiem
TL RCI™ caurpludes gaismas
pamatne ar integrétu halogéna
apgaismojumu

Platformas

standarta platforma caurpludes
gaismas pamatném TL BFDF,
TLRC™ unTL RCI™
Skérsplatforma caurpludes gaismas
pamatném TL BFDF, TL RC™,

TL RCI™ un krito$as gaismas
pamatne (ar adapteru 10 447 368)
Skeérsplatformas un krito$as gaismas
pamatnes 10 447 342 adapters

termoplatforma Leica MATSTL ar
kontrolleri

adapters platformam ar @120mm
platforma LifeOnStage piederumiem
universalais Petri ieliktnu ietvars,
objektu ietvari (lidz 4 gab.) utt.

statna adapters mikromanipulacijam

slido$a platforma, @120mm
polarizacijas platforma, @&120mm
objekta vadotne polarizacijas
platformai

kompensators Red | rotgjosai
polarizacijas platformai

kausa platforma, @120mm
universalais ietvars, @120mm
stikla ieliktnis ar polarizetaju,
2120mm

10 445 615

10 446 100

10 447 106

10 447 185

10 446 176

10 447 041

10 447 400

10 447 394

10 447 395
10 447 393

10 447 443

10 443 401

10 447 398

10 447 431

Fokusés$anas pievads
fokusé$anas pievads ar 300mm
profilétu statni tieSas un caurplides
gaismas pamatném

fokusé$anas pievads ar 500mm
profilétu statni tieSas un caurplides
gaismas pamatném

fokusé$anas pievads, ar
makro/precizo pieregulésanu, ar
300mm profiletu statni tieSas un
caurpludes gaismas pamatném
fokusé$anas pievads, ar makro/
precizo pieregulé$anu, ar 500mm
profilétu statni tieSas un caurplides
gaismas pamatnem

motorizets fokuséSanas pievads ar
300mm statni un stravas adapteri
tie$as un caurpludes gaismas
pamatnem

motorizéts fokuséSanas pievads ar
500mm statni un stravas adapteri
tie$as un caurpludes gaismas
pamatnem

Filtrs

dienasgaismas filtrs TL ST
pamatnem

BG38 fluorescejosais filtrs TL RC™/
RCI™ caurplides gaismas pamatnem
UV filtrs TL RC™/ RCI™ pamatném
ND filtrs (pelékais filtrs)

TL RC™/ RCI™ pamatném

Apgaismosana

"Leica" USB pele, pele ar pieciem
brivi definéjamiem taustiniem pie-
vieno$anai pie TL RCI™ caurpludes
gaismas pamatném vai datora
USB kabelis TL RCI™ pamatnes
pievieno$anai pie datora

kajas sledzis ar CAN Sinas
savienotaju

Ergonomiskie piederumi

"Leica" ErgoRest (plaukstas balsts,
lai noverstu nogurdinoSus darba
apstak|us)
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Caurpludes gaismas pamatnesTL RC™ izmeri

Izmeéri, mm

20

X= +-75mm

370

Caurpludes gaismas pamatne TL RC™ ar Caurpludes gaismas pamatne TL RC™
standarta platformu 10 447 269 ar IsoPro™ 8keérsplatformu

Caurpludes gaismas pamatnes TL RC™ un TL RCI™ - izmeri



Caurpludes gaismas pamatnes TL RCI™ izmeri

Izmeéri, mm

TL RCI™ caurplides gaismas pamatne ar TL RCI™ caurpludes gaismas pamatne ar
standarta platformu 10 447 269 IsoPro™ Skersplatformu

Caurpludes gaismas pamatnes TL RC™ un TL RCI™ - izmeri
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Tehniskie dati

Gaismas avots

Atra apgaismotaja nomaina
Apgaismota zona
Stravas savienotajs

Savienotaji

Svars

Apgaismojumu veidi

Gaisais lauks

TumSais lauks

Izkliedéta gaisma

Reljefa kontrasta sistema (RC™)
CCIC (pastaviga krasas
intensitates kontrole)

lekSejais aizbidnis/Lampas vadiba
Integrétais filtra turetajs
Parklata optika

krasas temperaturas pacelSanai
Atbilstiba liela diafragmas
atveruma lielumam

Talvadibas pults iespéja
AntiShock™ paliktni

Pamatnes izmérs (PxAxB, mm)

"Leica"TL RC™
aréjais

aukstas gaismas avots
35mm

Aukstas gaismas vaditaja
savienojums

aktivais f=10mm

Gala caurule f=13mm
6,0kg

ja

ja

jé***
jé*k*-k
ja

340x390x95

"Leica"TL RCI™

halogena spuldzes

12V/20W

ja

35mm

Barosanas spriegums 100 — 240V~
Frekvence 50 - 60Hz

Energijas patéring 30W maks.
Apkartejas vides temperatura no
10 lidz 40°C

1xUSB, tips A, 1xUSB, tips B

2XCAN Sinas
7.2kg

ja
jar
ja
ja

340x440x95

*vienpusejs
****ar arejo gaismas avotu

**ar "Leica" CLS150 LS aukstas gaismas avotu

Fokk

ieliektais spogulis
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Leica Microsystems — the brand

for outstanding products

Leica Microsystems’ mission is to be the world’s first-choice provider of innovative
solutions to our customers’ needs for vision, measurement, lithography and analysis
of microstructures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from
five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge
Instruments. Yet Leica symbolizes innovation as well as tradition.

Leica Microsystems — an international company
with a strong network of customer services

Australia: Gladesville, NSW Tel. +1 800 625 286 Fax +612 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43 148680500 Fax +43 1486 80 50 30
Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 9057622000 Fax +1905 762 89 37
China: Hong Kong Tel. +8522 564 6699 Fax +8522 564 4163
Denmark: Herlev Tel. +45 44 5401 01 Fax +45 44 5401 11
France: Rueil-Malmaison

Cédex Tel. +33 147328585  Fax +33 14732 8586
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 1360 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +39 02 57 486 1 Fax +39 02 5740 3273
Japan: Tokyo Tel. +81 3543596 09 Fax +81 3 543 596 15
Korea: Seoul Tel. +82 2514 6543 Fax +82 2514 6548
Netherlands:  Rijswijk Tel. +31704132130 Fax +31 704132109
Portugal: Lisbon Tel. +351 213814766 Fax +351 213 854 668
Singapore: Tel. +656 77 97 823 Fax +65 6 77 30 628
Spain: Barcelona Tel. +34 93494 9530  Fax +34 93 494 9532
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 62545 10
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 448093434 Fax +4144809 34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246  Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/lllinois  Tel. +1 800 248 0123  Fax +1 847 405 0164

tems

and representatives of Leica Micros
in more than 100 countries.

In accordance with the IS0 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd,
Business Unit Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system
that meets the requirements of the international standard for quality management. In
addition, production meets the requirements of the international standard ISO 14001 for
environmental management.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Stereo & Macroscope Systems
CH-9435 Heerbrugg

Telephone +41 71726 33 33
Fax +4171726 33 99
www.leica-microsystems.com

The companies of the Leica Microsystems
Group operate internationally in four business
segments, where we rank with the market
leaders.

© Microscopy Systems

Our expertise in microscopy is the basis for all
our solutions for visualization, measurement
and analysis of microstructures in life sciences
and industry. With confocal laser technology
andimage analysis systems, we provide three-
dimensional viewing facilities and offer new
solutions for cytogenetics, pathology and mate-
rials sciences.

© Specimen Preparation

We provide comprehensive systems and ser-
vices for clinical histo- and cytopathology
applications, biomedical research and indus-
trial quality assurance. Our product range
includes instruments, systems and consum-
ables for tissue infiltration and embedding,
microtomes and cryostats as well as auto-
mated stainers and coverslippers.

® Medical Equipment

Innovative technologies in our surgical micro-
scopes offer new therapeutic approaches in
microsurgery.

© Semiconductor Equipment

Ourautomated, leading-edge measurementand
inspection systems and our E-beam lithography
systems make us the first choice supplier for
semiconductor manufacturers all over the world.

eLca
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